






































专利名称(译) 超声诊断设备

公开(公告)号 US20180021015A1 公开(公告)日 2018-01-25

申请号 US15/549594 申请日 2016-01-12

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 NARUSE NAOYUKI
ICHIMURA MASARU
SATO AKINORI

发明人 NARUSE, NAOYUKI
ICHIMURA, MASARU
SATO, AKINORI

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4427 A61B8/461 A61B8/06 A61B8/14 A61B8/4444

优先权 2015023522 2015-02-09 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声诊断设备（ 10 ）有一个探头支架（ 38 ），安装在设备主体的侧面
（ 12 ） 。探针支架（ 38 ）保持超声波探头的探头（ 34 ）。探头支架
（ 38 ）可围绕沿左右方向延伸的轴线旋转，并可停在所需位置。可以改
变由探针支架保持的探针头（ 38 ）相对于装置主体（ 12 ）的取向。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bdc4d417-c438-424d-8d46-a7492e10d755
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055541253/publication/US2018021015A1?q=US2018021015A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180021015%22.PGNR.&OS=DN/20180021015&RS=DN/20180021015

